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 P
o

d
z
ia

ł 
n

a
 g

ru
p

y
 

I

 S
O

B
O

T
A

  P
o

d
z
ia

ł 
n

a
 g

ru
p

y
 

I

Sobota - ciąg dalszy

 P
o

d
z
ia

ł 
n

a
 g

ru
p

y
 

I

 P L A N   Z A J Ę Ć, studia niestacjonarne Semestr zimowy 2025/2026

 P
IĄ

T
E

K
 

 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH, UWM w Olsztynie wersja 1

 P
o
d
z
ia

ł 
n
a
 g

ru
p
y
 

I  Kierunek: MECHATRONIKA, studia niestacjonarne, I stopień, ROK 4. sem. 7 

 Opiekun roku: dr inż. Krzysztof Ligier

                         Piątek - ciąg dalszy

 P
o
d
z
ia

ł 
n
a
 g

ru
p
y
 

I

Plan przygotowali: 
dr Karolina Szturo
dr Marek Raczkowski

Podpis przedstawiciela samorządu 
studenckiego

Plan zatwierdził:

LEGENDA: 
zj. - numer zjazdu, na którym będą zajęcia;  wyk. - wykład;   s. - sala, 
brak podanej ulicy -> ul. M.Oczapowskiego 11.

Jeżeli nie podano godzin, początek i koniec zajęć 
należy odczytywać jak w przykładzie po prawej.

W każdym dniu należy sprawdzić ciąg dalszy.

Projektowanie 

mechatronicznych 

układów 

produkcyjnych

lab.; s. B12

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5,6

Sztuczna inteligencja 

wyk., s. ZDALNIE

dr Lipiński

zj. 1,3,4,5

kod do zajęć: 352bmmb

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

wyk.; ZDALNIE

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5

kod do zajęć: rax52iy

Seminarium dyplomowe

sem., s. B12

prof. Kulesza

zj. 1,2,3,4,5,6

Projektowanie 

mechatronicznych 

układów 

produkcyjnych

wyk.; s. B12

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5,6

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

wyk., s. 4; 

ul. Heweliusza 14

dr Wesołowski

zj. 1,2,3,4,5,6

Blok dyplomujący

Mechatronika 

przemysłowa

Elementy inżynierii 

procesowej

wyk.; s. C103

prof. M. Zielińska

zj.: 1,2,3,4,5,6

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

lab.; s. B10

dr Rychlik, dr Gonera

zj. 1,2,3,4,5,6

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 1,2,4,5,6

TERMINY ZJAZDÓW:

1. 03-05.X;  2. 10-12.X;  

3. 24-26.X; 4. 14-16.XI;  

5. 21-23.XI; 6. 05-07.XII.

Sesja egzaminacyjna: 02-15.II.2026 r.;

Sesja poprawkowa: 16-22.II.2026r.

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 1,2,4,5,6

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

lab.; s. B10

dr Rychlik, dr Gonera

zj. 1,2,3,4,5,6

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 2,3,4,5

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

wyk.; ZDALNIE

dr Drogosz

zj. 2

kod do zajęć: rax52iy

Sztuczna inteligencja 

wyk., s. ZDALNIE

dr Lipiński

zj. 1,3,5

kod do zajęć: 352bmmb

Sztuczna inteligencja 

wyk., s. ZDALNIE

dr Lipiński

zj. 6

kod do zajęć: 352bmmb

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 2,3,4,5

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 3

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 4


